
サーマルプロセス連続モニタリングシステム

温度プロファイルの重要性

実装プロセスにおいて、温度プロファイルは、回路基
板の信頼性を決定づける非常に重要な管理項目です。

KIC ProBotシステムは、実装基板の熱処理の履歴を生
産基板全てについて取得する品質管理、生産履歴管理
システムです。

インライン品質管理、生産記録のデータベース化、不良
解析ツール、生産性改善ツール等、コンピュータを駆使し
た種々の目的に活用できます。

システムの原理と基本機能

リフロー炉中に一対の温度検出プローブを組み込ん
で、炉内の温度変化を連続してモニターし、製品基
板とリフロー炉のデータベースを基に、全生産基板
の温度履歴を検出、記録します。

リフロー温度、リフロー時間をはじめ、全ての品質規
格の情報を 0.1℃／１秒単位で高精度に記録します。

熱履歴のデータは、プロセスの終了直後に温度プロ
ファイルデータ、規格に対する合否判定データとして
PC のモニターに表示され、同時に生産履歴データと
してデータベースに蓄積されます。

温度プロファイルの最適化

生産履歴の管理、 プロセス制御

システムコントロール

品質管理データ、 データ解析

フレキシブルなシステム構成

豊富な用途

使い易いソフトウエア

24時間フォロー体制
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測定結果を基準指標PWI 値で判定

測定結果が温度プロファイル規格を満たしているか否
かは、PWI値で定量的に判定することができます。生
産プロセスの最適条件はPWI 値を指標として定める
ことができ、値が0％に近いほどプロセスは管理に適

した安定した状態にあるものとみなせます。（詳細は
PWIデータシートを参照してください。）

システム要件

PC / プロセッサ ： 1 GHz
メモリー ： 2GB RAM
ストレージ（空容量） ： 2GB 

（データライブラリー用）
ディスプレー解像度 ： 1024 x 768 / 16-bit
USB ポート ： データ転送用 , 

ソフトウエアキー用、各1 端子
OS      ： Microsoft Windows  XP, 

Vista,  7 (32-bit , 64-bit ）
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